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Sposéb zajarzania fuku w urzadzeniach do ciecia plazmowego

Przedmiotem wynalazku jest sposéb zajarzania tuku w urzgdzeniach do cigcia plazmowego.

Zrédto ciepta przy cigciu plazmowym stanowi zawezony tuk plazmowy jarzacy si¢ w ostonie gazu po-
migdzy katodg palnika a materiatem cigtym. ZawgZenie tuku uzyskuje si¢ przy pomocy specjalnej dyszy, ktéra
koncentruje energi¢ tuku na matej powierzchni przekroju dyszy, dajac wzrost temperatury do kilkudziesigciu
tysiecy stopni. ’ ‘

Pod dziataniem takiej temperatury nastgpuje miejscowe topienie materiatu i wydmuchiwaaie go strmie-
niem zjonizowanych gazéw dajac w efekcie szczeling cigcia.

Im wigksza koncentracja energii tzn. im mniejsza $rednica dyszy, tym uzyskuje sig wyzve temperatur)
strumienia plazmowego oraz wigksza sprawno$é palnika i wydajno$é procesu cigcia.

Wraz ze wzrostem koncentracji energii zwiekszaja si¢ jednak trudnosci z zajarzaniem tuku oraz pogarsza
si¢ Zywotno§¢ dyszy. W dotychczasowych rozwiazaniach konstrukcyjnych urzadzen, zajsrzanie tzw. tuku gtéw-
nego pomigdzy katods palnika a ci¢tym materiatem odbywa si¢ posrednio poprzez uprzednie zajarzenie tuku
pomocniczego jarzacego si¢ pomigdzy katoda i dyszq palnika. Podczas jarzenia tuku pomocniczego stosuje sig

- gazy o niskiej energii jonizacji lub tez mniejsze niz wymagane w procesie cigcia przeptywy gazu, a dopiero po
zajarzeniu tuku gléwnego zalacza si¢ wymagane podczas cigcia przeptywy gazu. W momencie zajarzenia tuku
gléwnego i rozpoczynania procesu cigcia wystepuja nieustabilizowane warunki pracy powodujgce pogorszenie
trwatosci palnika. W celu polepszenia tej stabilizacji warunkéw pracy stosowane sq rozwigzania konstrukcyjne
migdzy innymi automatyczne sterowanie zaworami gazowymi lub tez instalowanie zaworéw gazowych w palniku
plazmowym w celu skrécenia czasu doptywu gazéw do dyszy painika. Rozwigzania te jednak nie eliminujq
nieustabilizowanych warunkéw pracy, a jedynie skracajg czas ich trwama

Celem wynalazku jest zapewnienie stabilnych warunkéw pracy w momencie zajarzenia tuku gléwnego

i podczas cigcia.
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Cel ten zostal osiggni¢ty poprzez zmiang sposobu zajarzania tuku gtéwnego. Luk gtéwny pomigdzy
katoda palnika a cigtym materialem zajarza si¢ w ostonie gazu lub mieszanki gazowej przy przeptywach co naj-
mniej réwnych lub wigkszych od przeptywéw stosowanych podczas ¢ig cia. Froces zajarzania tuku plazmowego
odbywa si¢ réwniez za pomocg tuku pomocniczego jarzacego si¢ piiy przeplywach wymaganych podczas
procesu cigcia. Juz podczas jarzenia si¢ tuku pomocniczego nastgpuji ustabilizowanie przeplywu gazéw co
stwarza warunki prawidtowego zajarzania tuku gtéwnego. Przy takim sposobie doprowadzania gazéw zwigkszaja
si¢ jednak trudnosci z zajarzeniem tuku pomocniczego. Trudnosci te rozwigzano przez zastosowanie jonizatorow
iskrowych odpowiedniej mocy. Podstawowe zalety przedstawionego rozwiazania stanowi uproszczenie sposobu
sterowania przeptywu gazow w procesie cigcia, polepszenie warunkéw zajarzania tuku plazmowego i tym samym
zwiekszenie trwatosci dysz plazmowych, mozliwosé uzyskania wigkszej koncentracji energii poprzez zastosowa-
nie dysz o mniejszej srednicy dla danej mocy tuku oraz polepszenie jakosci krawedzi oraz zmniejszenie szczeliny
cigcia. :

Zastrzezenie patentowe

Spos6b zajarzania tuku w urzadzeniach do cigcia plazmowego, znamienny ty m, Ze zajarzenie
tuku pomocniczego a nastgpnie plazmowego odbywa si¢ w ostonie gazu lub mieszanek gazowych przy przepty-
wach co najmniej réwnych lub wigkszych od przeptywdw stosowanych podezas cigcia.

Prac. Poligraf, UP PRL nakfad 120+18
Cena 45 z4



	PL101421B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


